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摘要(译)

本发明提供了一种有机层沉积设备、一种利用该有机层沉积设备制造有
机发光显示装置的方法和一种利用该方法制造的有机发光显示装置，具
体地讲，本发明提供了一种适用于在大基底的批量生产中使用的以及能
够高分辨率地图案化的有机层沉积设备、利用该有机层沉积设备制造有
机发光显示装置的方法以及利用所述方法制造的有机发光显示装置。有
机层沉积设备包括输送单元、加载单元、沉积单元和卸载单元。
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